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SIRBeC scheda PSTRL - ST110-00542

CODICI

Unita operativa: ST110
Numero scheda: 542

Codice scheda: ST110-00542
Tipo scheda: PST

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03
Numero catalogo generale: 01970175
Ente schedatore: RO3/ Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Ente competente: S27

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI[1/2]

Tipo relazione: correlazione
Tipo scheda: PST
Codice IDK della scheda correlata: ST110-00380

RELAZIONI CON ALTRI BENI[2/ 2]

Tipo relazione: correlazione
Tipo scheda: PST

Codice IDK della scheda correlata: ST110-00546

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: obiettivo fotografico

Denominazione: Minolta Vectis V-lens 56-170

CATEGORIA

Categoria principale: industria, manifattura, artigianato

Altra categoria: Fotografia
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Altra categoria: Ottica

Parole chiave: fotografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 24676

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: Ml

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: padiglione

Qualificazione: museale

Denominazione: Museo della Scienza e della Tecnologia - Padiglione Trasporti Aerei e Marittimi
Indirizzo: Via Olona, 6 bis

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilita: Sl

Specifiche: accessibile, ma non esposto al pubblico

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Registro inventario generale
Data: 1953-
Numero: 9777

STIMA

CRONOLOGIA
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CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA
Da: 1996

Validita: ca.
A: 1996
Validita: ca.

Motivazione cronologia: data

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruttore

Nome di persona o ente: Minolta Co. Ltd
Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attivita: 1928/ 2003
Codice scheda autore: ST110-00161

Motivazione dell'attribuzione: marchio

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1/ 3]

Materia: metallo

MATERIA E TECNICA [2/ 3]

Materia: ottone

MATERIA E TECNICA [3/ 3]

Materia: vetro
MISURE
Unita: cm
Diametro: 6.5
Lunghezza: 10

Validita: ca.

DATI ANALITICI
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DESCRIZIONE

Oggetto

Obiettivo Minolta V-lens con zoom di lunghezza focale da 56 a 170mm e con apertura da 1:4.5 (f/32) a 5.6. Adatto per
macro a distanze 1.2m/3.9ft.

Obiettivo in metallo ricoperto da materiale antiscivolo, di forma cilindrica e con attacco a baionetta.

Questo obiettivo & costituito da diversi cilindri coassiali liberi di scorrere I'uno sull'altro.

All'interno dell'obiettivo & inserito un diaframma a iride.

Messa a fuoco, zoom e apertura del diaframma sono possibili direttamente ruotando parti dell'obiettivo che modificano
la posizione dei cilindri che lo costituiscono o la posizione delle lamelle del diaframma.

Le due estremita sono coperte e protette da due tappi rimovibili.

Funzione

Obiettivo fotografico per Minolta Vectis S-1, permette di fotografare con zoom (lunghezza focale da 56 a 170mm) o in
modalita macro con messa a fuoco a 1.2m.

ISCRIZIONI [1/ 4]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a stampa su materiale plastico

Tipo di caratteri: maiuscolo/ minuscolo/ numeri

Posizione: laterale

Trascrizione: 56-170
MINOLTA VECTIS V LENS 56 - 170mm 1:4.5 (32) - 5.6 1.2/3.9ft 46mm

ISCRIZIONI [2 / 4]

Classe di appartenenza: documentaria

Lingua: ENG

Tecnica di scrittura: a stampa su etichetta adesiva
Tipo di caratteri; maiuscolo

Posizione: laterale

Trascrizione: SAMPLE USE ONLY

ISCRIZIONI [3 / 4]

Classe di appartenenza: documentaria

Lingua: ENG

Tecnica di scrittura: a stampa su etichetta adesiva
Tipo di caratteri: maiuscolo/ numeri

Posizione: laterale

Trascrizione: 60500512 JAPAN

ISCRIZIONI [4 / 4]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a rilievo su plastica
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Tipo di caratteri: maiuscolo/ numeri

Posizione: posteriore

Trascrizione: 1996 MINOLTA

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Classe di appartenenza: marchio

Qualificazione: commerciale

Identificazione: Minolta Co. Ltd.

Quantita: 2

Posizione: laterale/ tappo

Descrizione: la scritta "MINOLTA" con la lettera O colorata all'interno e con quattro righe orizzontali in contrasto
Specifiche sulle relazioni

Questo obiettivo poteva essere utilizzato con I'apparecchio fotografico Minolta Vectis S1 (RSEC 0300634108 e RSEC
0301970179)

Notizie storico-critiche

Questo obiettivo fa parte della serie degli obiettivi V-lens, dove V- lens indica il tipo di attacco a baionetta, creati dalla
Minolta per le macchine fotografiche reflex SLR a sistema APS.

La Minolta é stata l'unica azienda a produrre una nuova linea di obiettivi ed accessori per gli apparecchi SLR a sistema
APS.

Questo obiettivi potevano essere usati unicamente sui modelli Minolta Vectis S-1, Minolta Vectis S-100, Minolta
RD-3000 digitale.

Questa scelta era stata dettata dal fatto che gli obiettivi in circolazione erano stati creati per le pellicole 35mm e quindi
erano di dimensioni decisamente maggiori rispetto a quelli necessari per le pellicole APS che hanno una superficie
sensibile pari al 56% di quelle 35mm.

Questo obiettivo & stato donato al Museo in occasione della Xlll edizione del Salone Permanente delle Innovazioni.

| Saloni dell'lnnovazione si sono svolti presso il Museo delle Scienza e della Tecnica negli anni '90 e consistevano in
esposizioni temporanee in cui le aziende italiane mostravano i loro prodotti innovativi.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE
Data: 2008

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprieta privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Codice univoco della risorsa: SC_PST_ST110-00542_IMG-0000048953

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ricci, Moira

Data: 2009/06/00

Ente proprietario: Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Codice identificativo: 09777

Collocazione del file nell'archivio locale: CARTELLA DATI SIRBEC\DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA\ST110_foto

Nome del file originale: 09777.JPG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Hedgecoe J.

Titolo libro o rivista: Fotografare : tecnica e arte
Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1976

Codice scheda bibliografia: ST110-00065

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2009

Nome: Ranon, Simona

Referente scientifico: Brenni, Paolo
Funzionario responsabile: Sutera, Salvatore
Funzionario responsabile: Ronzon, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2011
Nome: lannone, Vincenzo
Ente compilatore: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Funzionario responsabile: Ronzon, Laura
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